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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
ООО «ПТП»:

• Разработка и производство передовых технологий и
устройств: ионно-лучевых источников очистки, травления и
нанесения., магнетронных источников нанесения и др.

• Замена импортных технологических устройств (магнетронов, 
термических испарителей, ионно-лучевых источников), а
также перевод на отечественную передовую
технологическую базу, собственной разработки и
производства.

• Установка отечественной системы управления и контроля за
вакуумными технологическими процессами.

• Модернизация любой вакуумной установки с возможностью
доработки, дооснащения технологическими устройствами.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ И УЗЛОВ ДЛЯ ВАКУУМНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ: 
• Термические испарители;

• Дуговые испарители;

• Магнетронные источники;

• Ионно-лучевые источники.
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• Регистрация патентов на способы и устройства
разработанные компанией: 

- Способ и устройство нанесения металла на
внутреннюю поверхность трубы (оружейного ствола),

- Нейтрализатор - устройство повышающее скорость
травления / распыления, в 2 и белее раз.

- Двунаправленный Ионно-лучевой источник - очистки
и травления одновременно 2-ух поверхностей разного
материала. 

- Каскадный Ионно-лучевой источник – нанесения
различных функциональных покрытий.

- Система управления и контроля за процессами
нанесения покрытий в режиме реального времени…



ИОННО-ЛУЧЕВОЕ НАНЕСЕНИЕ
• Уникальный метод позволяющий наносить любые материалы

(металлы, полупроводники, диэлектрики, магнитные
материалы) в едином вакуумном цикле методом распыления
этих материалов из соответствующих мишеней и
использования различных технологических газов (O2, N2, H2, 
CO2 и др.);

• Производить одновременное нанесение материалов со
сложным стехиометрическим составом;

• Процесс может проводится как с применением
сложносоставных мишеней, так и из порошковой фазы с
сохранением стехиометрии исходного материала;

• Примеры напыления сложных составов- Zn-W, Zn-O, Cu-Al и
пр.;

На фото ионный источник
нанесения. Собственная
разработка, защищенная
патентом. (RU2510735C2)
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На фото: перспективный процесс ионно-лучевого нанесения золота
(Au), рабочий газ аргон (Ar). 

Патент (RU2510735C2)                                                                                                                            

На фото: нанесение окиси цинка (Zn O) из соответствующей
мишени, рабочий газ аргон (Ar).

Патент (RU2510735C2)
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• Нанесение дорогостоящих материалов (золота, платины, палладия, 
иридия) с высоким коэффициентом использования исходного
материала.

• Возможность нанесения радиоактивных материалов и их изотопов
(уран, нептуний, плутоний).
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Технология «сращивания»* кристаллов
*соединение двух разнородных материалов в вакууме на атомарном уровне
взаимодействия кристаллической решетки без использования адгезионных

(переходных) слоев других материалов.
• Соединение двух материалов с разными физико-механическими

свойствами: с различным параметром решетки кристалла, 
температурным коэффициентом линейного и объёмного расширения
и тд. 
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• Данная технология разработана и
внедрена на одном из предприятий
электронной промышленности. 

• Технология позволила получить
новые материалы, что дало
возможность производить изделия и
приборы, работающие на новых
физических принципах.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Юр. Адрес: 124536, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, д. 8, эт./пом. 10/XII ч. 
комн. 15
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ИНН: 7735192478

КПП: 773501001 

Р/С: 40702810438000270933

К/С: 30101810400000000225

БИК: 044525225        

ОКПО: 50792638

ОГРН: 1217700461549
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